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1. Механізми дефектоутворення та модифікація властивостей напівпровідникових плівок сполук AIVBVI

2. Defect formation mechanisms and modification of properties of AIVBVI semiconductor compounds

Реферат:
1. На основі комплексних теоретичних і експериментальних досліджень з'ясувано вплив технологічних умов
вирощування і зовнішніх факторів (відпали у вакуумі і атмосфері кисню, легування, радіаційне опромінення)
на формування і взаємодію домінуючих атомних дефектів у тонких плівках халькогенідів свинцю та телуриду
олова, створення фізичних моделей процесів дефектоутворення для напрямленої модифікації структури і
електричних властивостей матеріалів, необхідних для потреб опто- і мікроелектроніки.

2. On the basis of complex theoretical and experimental researches the influence of technological terms of
growing and external factors (vacuum and atmosphere of oxygen annealing, alloying, irradiation) on forming and
interaction of dominant atomic defects in thin films of lead chalkogenides and tin tellurides, creation of physical
models of defect formation processes for directed modification of structure and electric properties of materials
that necessary for the opto- and microelectronics are shown.
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